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เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
( S  d T d  )( Sensor and Transducer )

โดย นายนิคม  บวัไพจิตร แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคลําพูนู



  เซนเซอร(Sensor) และทรานสดิวเซอร(Transducer)

เซนเซอร คืออุปกรณที่ใชในการตรวจจับคาทางฟสิกส เคมี และ
กายภาพ ตาง ๆ   แลวเปลี่ยนเปนคาสัญญาณไฟฟา เพื่อนําไปใชกายภาพ ตาง ๆ   แลวเปลยนเปนคาสญญาณไฟฟา เพอนาไปใช
งานวัดและควบคมุตอไป  ทรานสดิวเซอร ถือวาเปนสวนหนึ่ง        
ของเซนเซอรของเซนเซอร

การแบงชนิดหรอืประเภทของ เซนเซอรและทรานสดวิเซอร
1. ประเภทที่ใชตรวจวัดแรงดันและน้ําหนัก
2. ประเภทที่ใชตรวจวัดตําแหนงและการเคลื่อนที่
3. ประเภทที่ใชตรวจวัดการไหล
4. ประเภทที่ใชตรวจวัดความดัน
5  ประเภทที่ใชตรวจวัดระดับ5. ประเภททใชตรวจวดระดบ
6. ประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภูมิ



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดแรงดันและน้ําหนัก
1. สแตรนเกจ (Strain Gauge)

       เปนอุปกรณ ที่ใชสําหรับวัดความเครียดในชิ้นงาน  ( ซึ่งเกิดจากแรงทาง
่กลที่มากระทํา ตอวัตถุ )

สมการที่สําคญั :ญ :



เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดแรงดันและน้ําหนัก (ตอ)

คาของเกจแฟคเตอร โดยทั่วไปจะมีคาประมาณ 2  ถึง  5                                           
สวนแบบเปนโละหะผสม แบบคารบอนจะมีคาสูงถึง  10                                                

่ ้ ้( คาที่สูงขึ้นหมายความวาจะมีคาความไวในการวัดสูงขึ้น) 

คาความตานทาน ของตัวสแตรนเกจ โดยทั่วไปจะมีคา 60   120   240   350  
1000 โอมห แตที่นิยมใชมากคือ  120  โอมห



 ใ 
เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดแรงดันและน้ําหนัก (ตอ)

วงจรการตอใชงาน สแตรนเกจ 
แบบที่ 1 : ใช Active gauge 1 ตัว และ Dummy gauge 1  ตัว

สมการที่สําคัญ :  เมื่อยังไมไดรบัแรง กําหนดให R1 = R2 =  RD = R   

ื่ ิ เมือบริดจสมดุล 

ื่ ี ํ ิ ไ เมือมีแรงมากระทําและบริดจไมสมดุล 



เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดแรงดันและน้ําหนัก (ตอ)



เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดแรงดันและน้ําหนัก (ตอ)

แบบที่ 2 : ใช Active gauge 2 ตัว และ Dummy gauge 2  ตัว

สมการที่สําคัญ :

ื่ เมือบริดจสมดุล 

ื่ ี ํ ิ ไ เมือมีแรงมกระทําและบริดจไมสมดุล 



เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดแรงดันและน้ําหนัก (ตอ)

่ตัวอยาง การคํานวณเกี่ยวกับการใชงานสแตรนเกจ 



เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดแรงดันและน้ําหนัก (ตอ)



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดตําแหนงและการเคลื่อนที่ 

1. โพเทนซิโอมิเตอร ( Potentiometer)
เปนอปกรณ ทีป่ระกอบดวยตัวตานทาน และหนาสมัผัสที่เลื่อนไปมาได ในเปนอุปกรณ ทประกอบดวยตวตานทาน และหนาสมผสทเลอนไปมาได ใน
ลักษณะเสนตรงและเชิงมมุ  แลวมีคาความตานทานเปลี่ยนแปลงไปตามการ
เคลื่อนที่ไปของหนาสมัผัสนั้น

สมการที่สําคัญ :



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดตําแหนงและการเคลื่อนที่ (ตอ)

ตัวอยาง : เมื่อใชโพเทนซิโอมิเตอร คา 0 – 1000 โอมห เปนตัวเซนเซอรใน
การวัดระยะการเคลื่อนที่จาก 0 – 10 m  จงออกแบบวงจรที่สามารถใหมีคา

่สัญญาณทางเอาทพุต เปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 0 – 10 Vdc.
แนวคิด : เลือกใชออปแอมปในการออกแบบวงจร



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดตําแหนงและการเคลื่อนที่ (ตอ)

2. คาปาซิตฟีเซนเตอร ( Capacitive Sensor )
คาปาซิตีฟเซนเตอร จะใชหลักการทํางานเชนเดียวกับคาปาซิเตอร หรอื          
ตัวเก็บประจุทัว่ ๆ ไป

่สมการทีสําคัญ :



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดตําแหนงและการเคลื่อนที่ (ตอ)

ตัวอยาง : การคิดคํานวณเกี่ยวกับการใชงาน คาปาซิตีฟเซนเซอร



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดตําแหนงและการเคลื่อนที่ (ตอ)

ตัวอยาง : ( ตอ )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดตําแหนงและการเคลื่อนที่ (ตอ)

3. อินดั๊กตีฟเซนเตอร ( Inductive  Sensor )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดตําแหนงและการเคลื่อนที่ (ตอ)

4. Linear Variable Differential Transformer (LVDT)
่เปนตัวอุปกรณทรานสดิวเซอรที่ใชหลกัการของหมอแปลงไฟฟา(Transformer)    

และการสงถายพลังงานระหวางขดลวดตัวเหนี่ยวนํา ( Mutual coupling)   
โ ั่ ไป ิ ใ  ป ั  ื ิ  ํ โดยทัวไป LVDT นิยมใชเปนตวัเซนเซอร หรือ ทรานสดิวเซอร  ตําแหนงของ
แกน (Moveable  Magnatic Core )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดตําแหนงและการเคลื่อนที่ (ตอ)

การทํางานของ LVDT 



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดตําแหนงและการเคลื่อนที่ (ตอ)

การทํางานของ LVDT 



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดตําแหนงและการเคลื่อนที่ (ตอ)

ตัวอยางการตอ LVDT instrumentation  package #NE/SE5520 รวมกับ LVDT



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดตําแหนงและการเคลื่อนที่ (ตอ)

ตัวอยาง :



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดการไหลของของเหลว
การวัดการไหลของของเหลว : จําแนกเปน 3 ลกัษณะ



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดการไหลของของเหลว (ตอ)

ตัวอยางการวัดการไหลบนสายพาน



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดการไหลของของเหลว (ตอ)



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดการไหลของของเหลว (ตอ)

การวัดอัตราการไหล แบบจํากัดการไหล ( Restriction Flow Sensor )

ป ี ไ ี ึ่ ึ่   ี่ ใ     เปนวิธีการวัดการไหลวิธีหนึงซึงวัดคาแรงดันตกครอมตรงจุดททีําใหเกิด
แรงเสียดทานขึน้ โดยใสไวภายในทอ ความเร็วที่ไหลผานจุดนีจ้ะเพิ่มขึ้น แต
ความดนัจะลดต่ําลงความดนจะลดตาลง



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดการไหลของของเหลว (ตอ)

การวัดอัตราการไหล แบบจํากัดการไหล ( Restriction Flow Sensor )

ป ี ไ ี ึ่ ึ่   ี่ ใ     เปนวิธีการวัดการไหลวิธีหนึงซึงวัดคาแรงดันตกครอมตรงจุดททีําใหเกิด
แรงเสียดทานขึน้ โดยใสไวภายในทอ ความเร็วที่ไหลผานจุดนีจ้ะเพิ่มขึ้น แต
ความดนัจะลดต่ําลงความดนจะลดตาลง



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดการไหลของของเหลว (ตอ)

ตัวอยางการวัดอัตราการไหล :



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดการไหลของของเหลว (ตอ)



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดการไหลของของเหลว (ตอ)

การวัดอัตราการไหล แบบกีดขวางการไหล ( Obstruction Flow Sensor )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดการไหลของของเหลว (ตอ)

การวัดอัตราการไหล แบบกีดขวางการไหล ( Obstruction Flow Sensor )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดการไหลของของเหลว (ตอ)

การวัดอัตราการไหล แบบกีดขวางการไหล ( Obstruction Flow Sensor )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดการไหลของของเหลว (ตอ)



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดความดัน
้ ่ ่ ้ ่หลักการเบื้องตนของความดัน คือ แรงที่กระทาํตอหนึ่งหนวยพื้นที่



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดความดัน ( ตอ )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดความดัน ( ตอ )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดระดับ
การตรวจวัดระดับดวยวิธีการทางแมคคานิกส



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดระดับ ( ตอ )

การตรวจวัดระดับดวยวิธีการทางไฟฟา



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดระดับ ( ตอ )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดระดับ ( ตอ )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดระดับ ( ตอ )

การตรวจวัดระดับดวยความดนั
          การตรวจวัดระดบัของของเหลว หากทราบความหนาแนนของ

ื้ ี่ ั้ ั ็ ั ัของเหลว พืนทีของภาชนะ รวมทังความดันกส็ามารถวัดระดบัความสูง
ของของเหลวไดตามสมการ



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดระดับ ( ตอ )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ  

1. RTD ( Resistance Temperature Detectors )
     เปนอุปกรณที่จัดอยูในจําพวก positive-Coefficients  เชน พลาตินั่ม   nickel และ  Copper, 
ttempeo

โครงสรางพื้นฐานของ RTD 



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ 
1. RTD ( Resistance Temperature Detectors )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ  ( ตอ )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ  ( ตอ )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ  ( ตอ )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ  ( ตอ )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ  ( ตอ )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ  ( ตอ )

่ตัวอยาง RTD ที่นิยมใชในปจุบัน



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ  ( ตอ )

่ตัวอยาง RTD ที่นิยมใชในปจุบัน

อารทีดแีบบที่ใชกันมากคือ Platinum 100 โอหม (Pt 100) 



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )
 ิ 2.  เทอรมิสเตอร ( Thermister )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )

ตัวอยางการทํางานของวงจรเทอรมิสเตอรในวงจรแบงแรงดัน

เมื่อคิดที่ อุณหภูมิ 0 องศา (คา Rt = 56.34 kOhms ) 
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  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )

 ื่ ิ ี ่ ิ   (     4 23 O  ) เมอคดท อุณหภูม 5 องศา (คา Rt = 45.23 kOhms )
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เมื่อคิดที่ อุณหภูมิ 40 องศา (คา Rt = 11.511 kOhms ) 
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  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )
ั  ั ิ ิ ํตัวอยางวงจรตรวจจับอุณหภมูิสูงเกินกําหนด 

 

เมื่อตองการแรงดันอางอิง(Vref) = 3.173 Vdc  จะตองปรับคา R1มีคาตามสมการ( )
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  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )
ั  ั ิ ิ ํตัวอยางวงจรตรวจจับอุณหภมูิสูงเกินกําหนด 

 

 ดังนั้น     เมื่ออณหภมิต่ํากวา 40 องศาแรงดนัที่ขา 3 ของ LM311 จะต่าํกวาแรงดันอางอิง 

แรงดันอางอิง(Vref) = 3.173 Vdc  

 ดงนน  -   เมออุณหภูมตากวา 40 องศาแรงดนทขา 3 ของ LM311 จะตากวาแรงดนอางอง 
 (Vref)แรงดันเอาทพุต(Output Voltage “Vo”) จะมีคาประมาณ 5 Vdc

-   เมื่ออุณหภูมิสูงกวา 40 องศาแรงดันที่ขา 3 ของ LM311 จะสูงกวาแรงดันอางอิง ุ ู ู ู
 (Vref)แรงดันเอาทพุต(Output Voltage “Vo”) จะมีคาประมาณ 0 Vdc



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )
โ ัป ป3.  เทอรโมคัปเปล ( Thermocouple )

        เทอรโมคัปเปล เปนตัวอุปกรณทีม่ีแรงดันไฟฟาเกิดขึ้นที่เอาทพุต
(O ) ื่ ั ั ไ  ั  ี่ ิ   โ ิ  (Output) เมอตวมนไดรบความรอนทบรเวณจุดตอระหวางโลหะสองชนด 

Seebeck  Effect :  1.  ถาใหความรอนที่ ปลายจดตอรวมขางหนึ่ง(Hot junction)ของเสนลวดSeebeck  Effect :  1.  ถาใหความรอนท ปลายจุดตอรวมขางหนง(Hot junction)ของเสนลวด
โลหะสองชนิด โดยที่ปลายจุดตออีกดานหนึ่งมีอุณหภูมิปกติจะทําใหเกิด กระแสไฟฟาไหลใน
วงจร และเปลี่ยนแปลงไปตามคาอุณหภูมิที่แตกตางกันระหวางปลายจุดตอทั้ง สองดาน  



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )

Seebeck  Effect :  2. ถานําปลายของโลหะสองชนดิมาตอเชื่อมกันโดยที่ปลายอีกดานหนึ่งเปน
วงจรเปดแลว  เมื่อใหความรอนที่จุดตอเชื่อมก็จะทําใหเกิดแรงดันไฟฟาที่ที่ขั้วทั้งสองของจุด
ป ป ึ่  ั ไฟฟ ี่ไ  ็ ป ี่ ป ไป  ิ ี่ใ ปลายเปดวงจร ซงึคาแรงดันไฟฟาทีไดก็จะเปลียนแปลงไปตามคาอุณหภูมิทีให  



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )

กฎของวงจรโลหะชนิดเดียว (Law of the Homogeneous Circuit) :  

่ ้1.  ในวงจรทีประกอบดวยโลหะชนดิเดียวกัน จะไมเกิดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาขึนในวงจร 
     เมื่อเกิดความแตกตางของอุณหภูมิ ที่ปลายจุดตอทั้งสองดาน 

2.  ในวงจรที่ประกอบดวยโลหะตางชนิดกัน จะเกิดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาใน
วงจรได  วงจรได  
     เมื่อเกิดความแตกตางของอุณหภูมิ ที่ปลายจดุตอทั้งสองดาน



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )

กฎของโลหะแทรก ( Law of Intermediate Metals ) :

       ในวงจรเทอรโมคัปเปล เมื่อมีโลหะแทรกอยระหวางสวนใดสวนหนึง่ของวงจร หากจดตอของ       ในวงจรเทอรโมคปเปล เมอมโลหะแทรกอยูระหวางสวนใดสวนหนงของวงจร หากจุดตอของ
โลหะทั้งสองมีอุณหภูมิเทากันแลว โลหะแทรกนี้จะไมมีผลตอคาแรงดันไฟฟาที่เกิดขึ้นในวงจร
กฎของอุณหภมูิแทรก (Law of Intermediat Temperature) : ุ ู

 แรงดันไฟฟาที่เกิดขึ้นจากเทอรโมคัปเปลชุดใด ๆ  ที่มีอุณหภูมิที่จุดตอตางกัน จะมีคาเทากับผลบวก
้ทางพีชคณิตของแรงดันไฟฟาของเทอโมคัปเปลชุดนั้น



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )

โครงสราง และสวนประกอบของเทอรโมคัปเปล ที่ใชในทางปฏิบัติ : 



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )

ลักษณะสมบัติพื้นฐานของเทอรโมคัปเปล : 



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )

ตัวอยางวงจรการตอวัดอุณหภมูิของเทอรโมคัปเปล : 
1. ไมใชสายตอ ในกรณีที่จุดตรวจวัดอยูใกล  กับตัวเครื่องวัด 

2.  ใชสายตอทองแดง ในกรณีที่จุดตรวจวัดอยูหางจากตัวเครื่องวดัไมมาก 



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )

ตัวอยางวงจรการตอวัดอุณหภมูิของเทอรโมคัปเปล : 
1. ไมใชสายตอ ในกรณีที่จุดตรวจวัดอยูใกล  กับตัวเครื่องวัด 

ใ   ใ ี ี่ ั   ั ื่ ั ไ   2.  ใชสายตอทองแดง ในกรณีทีจุดตรวจวัดอยูหางจากตัวเครืองวดัไมมาก 



  เซนเซอร และทรานสดวิเซอรประเภทที่ใชตรวจวัดอุณหภมูิ ( ตอ )

ตัวอยางวงจรการตอวัดอุณหภมูิของเทอรโมคัปเปล : 
3. ใชสายตอเฉพาะ(Extension wire) ในกรณีที่จุดตรวจวัดอยูหางจากตัวเครื่องวัดมาก ๆ 



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )
็ ิ ิ ี้  ป   ึ่ ี่ ํ โ ไ   ั ั ั    พร็อกซิมิตีเซนเซอร เปนเซนเซอร กลุมหนึงทีทํางาโดยไมตองสัมผัสกับ

ชิ้นงาน หรือสิ่งที่จะตรวจวัด ( โดยทั่วไปจะพบใชงานเปนสวิตช แบบไมตองสัมผัส )
1  ชนิดเหนี่ยวนาํ ( Inductive Sensor )1. ชนดเหนยวนา ( Inductive Sensor )

จะใชตรวจจับวัตถพุวกโลหะหรือวัตถุทีเ่ปนตวันําไฟฟา



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )
็ ิ ิ ี้  ป   ึ่ ี่ ํ โ ไ   ั ั ั    พร็อกซิมิตีเซนเซอร เปนเซนเซอร กลุมหนึงทีทํางาโดยไมตองสัมผัสกับ

ชิ้นงาน หรือสิ่งที่จะตรวจวัด ( โดยทั่วไปจะพบใชงานเปนสวิตช แบบไมตองสัมผัส )
1  ชนิดเหนี่ยวนาํ ( Inductive Sensor )1. ชนดเหนยวนา ( Inductive Sensor )

จะใชตรวจจับวัตถพุวกโลหะหรือวัตถุทีเ่ปนตวันําไฟฟา



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )

สวนหัวตรวจจับของ Inductive Proximity Switch : 

สภาวะการทํางานทีห่ัวตรวจจับ Inductive Proximity Switch : 



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )

2. ชนิดเก็บประจุ ( Capacitive Sensor )
จะใชตรวจจับวัตถทุี่เปนโลหะ  อโลหะและของเหลวทุกชนิด

สวนหัวตรวจจับของ Capacitive Proximity Switch : สวนหวตรวจจบของ Capacitive Proximity Switch : 

การทํางานของ Capacitive Proximity Switch

คาของ Capacitance จะมีคาสูงขึ้น คาของ Capacitance p ู
วงจรจะเริ่ม Oscillate  เมื่อมีวัตถุ
เปาหมายปรากฏอยู (เขามาใกล)

p
จะมีคาต่ํา วงจรจะยัง
ไม Oscillate



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )

คุณลักษณะสมบตัิพื้นฐาน(รายละเอียดทางเทคนิค) ของ Proximity Switch : 



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )

คุณลักษณะสมบตัิพื้นฐาน(รายละเอียดทางเทคนิค) ของ Proximity Switch : 
1. ระยะการตรวจจบั (Sensing Range) คือระยะที่เมื่อมีแผนโลหะเคลื่อนที่เขามาใกล(ดานหนา) 

่   แลวมีผลทําใหวงจรภาคเอาทพุทของ  Proximity Switch เกิดการเปลี่ยนแปลง ON – OFF Circuit
2. ระยะการตรวจจบัทั่วไป (Normal Sensing ; Sn ) คือคาระยะตรวจจับตามคุณลัษณะโดยไมคิด            

ื่ ี่ ิ ิ   ิ    ผลคลาดเคลือนทีเกิดจากการผลิต และผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอก เชน อุณหภูมิ  
    แรงดันไฟฟา  
3. ระยะการตรวจจบัจริง (Real Sensing Range ; Sr) คือ ระยะตรวจจับ ตามเงื่อนไขของอุณหภูมิ  ุ ู
    และแรงดันไฟฟาตามที่กําหนด ซึ่งจะมีคาอยูในชวงระหวาง 90 % ถึง 110 % ของ ระยะการ
    ตรวจจับทั่วไป (Normal Sensing ; Sn )

4. ระยะตรวจจับที่ใชประโยชน (Useful Sensing ; Su ) คือ ระยะตรวจจับ ตามเงื่อนไขของอุณหภูมิ  
    และแรงดันไฟฟาตามที่กําหนด ตามมาตรฐาน EN 50010 ซึง่จะมีคาอยูในชวงระหวาง 81 % ถึง  
   121 % ของ ระยะการตรวจจับทั่วไป (N l S i   S  )   121 % ของ ระยะการตรวจจบทวไป (Normal Sensing ; Sn )



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )

5. ระยะตรวจจับในการทํางาน( Working Sensing Range ; Sw)คือระยะใด ๆ ที่ Proximity  
Switch สามารถทํางานไดอยางถูกตอง ที่อุณหภูมิและแรงดันไฟาตามที่กําหนด
 ี่  ั ั่ ไป6. คาชดเชยระยะทีถูกตอง(Correction Factors) จากระยะการตรวจจับทัวไป

(Normal Sensing ; Sn ) จะเปนระยะที่ใชกับแผนเหล็กออน(Mild Steel) แตเมื่อใดที่ใช 
     ตรวจจับวัตถุอื่น ระยะการตรวจจบัตองเปลี่นไปตามคา Correction Factor ดังนี้

Mild Steel 1.0
Stainless Steel 0.7
Aluminum 0 4Aluminum 0.4
Copper 0.2 

7. คาความสามารถในการกระทําซ้ํา (Repeatability) เปนความสามารถการทํางานติดตอกันสอง
    ั้  ใ  ี่ ํ       ครง ภายใตสภาวะทีกาหนดของ EURO- NORN 
8. คาฮิสเตอรรีซีสของการตัดตอ (Switching Hysteresis) คือระยะความแตกตางระหวางการทํางาน 

ON และหยุดทํางาน OFF ของ  Proximity Switch เมื่อนําแผนโลหะทดสอบเลื่อนเขา และเลื่อน ุ
    ออก ที่บรเิวณระยะตรวจจับ ของ Proximity Switch



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )

1. การติดตั้ง Proximity switches รปูทรงกระบอก ชนิด FLUSH  

- สามารถติดตัง้ใหดานหนาสวนตรวจจับเสมอกับโลหะที่ยึดได 
- 3 x Sn คือดานตรงขาม Proximity switches ไมควรมีโลหะอื่นอยูใกลกวา  3  เทา 
   ของระยะตรวจจับ 



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )
้2. การติดตั้ง Proximity switches รปูทรงกระบอก ชนิด NON - FLUSH  

- จะตองมีชองวาง บริเวณสวนตรวจจับ 
- d      คือ ขนาดเสนผาคูนยกลางของ Proximity switches
- Sn    คือระยะตรวจจับ Nominal
- 2 x Sn  คือสวนปลายของหัวตรวจจับ จะตองสูงจากโลหะเปน 2 เทาของระยะตรวจจับ 

- 3 x Sn คือสวนปลายของหัวตรวจจับ จะตองไมมีโลหะอื่นอยูใกลกวา 3 เทาของระยะ 
      เสนผาศูนยกลางของ Proximity switches 



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )
้พร็อกซิมิตีเ้ซนเซอร กับการตอใชงาน

แบบ  NO P iti  S it hi แบบ  NO N ti S it hiแบบ  NO Positive Switching แบบ  NO Nagative Switching

แบบ  NC Positive Switching แบบ  NC Nagative Switching



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )
้พร็อกซิมิตีเ้ซนเซอร กับการตอใชงาน



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )
้พร็อกซิมิตีเ้ซนเซอร กับการตอใชงาน



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )

การตอตัวเซนเซอรใชงานรวมกันแบบขนาน



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )

การตอตัวเซนเซอรใชงานรวมกันแบบอนุกรม

หมายเหตุ :  ตองคํานึงถงึแรงดันไฟฟาที่ตกครอมที่ตัวเซนเซอรแตละตัวดวย



  พร็อกซิมิตี้เซนเซอร ( Proximity Sensor )

ตัวอยาง การใช Inductive Proximity Switch 

 เปนตัวตรวจจับตาํแหนงแขนหุนยนต 

ั  ใ ตัวอยาง การใช  Capacitive Proximity Switch 

ตรวจสอบการบรรจุของเหลวในขวด

เปนตัวตรวจระดบัของเหลวในถัง(Tank)



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )

        สวิตชลําแสง  เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทีท่ําหนาที่ เซนเซอร(Sensor) หรือ
ตรวจจับวัตถุที่เขามาในบริเวณระยะตรวจจับ โดยตัวมันจะทํางานเปด – ปด 

ื  ั ี่ (On – Off) หรอืสงสัญญาณออกมาทีวงจรภาคเอาทพุต (Output Circuit)



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
ประเภทของ สวิตชลําแสง แบงตามวิธีการตรวจจับประเภทของ สวตชลาแสง แบงตามวธการตรวจจบ

1. แบบThru – Beam  Type

ตัวรับ ตวัสง แยกกันอยคนละฟาก  การตรวจจับโดยใหวัตถที่จะตรวจจับเคลื่อนที่ผานตวรบ-ตวสง แยกกนอยูคนละฟาก  การตรวจจบโดยใหวตถุทจะตรวจจบเคลอนทผาน
ระหวางกลางระหวางตัวรับ –ตัวสง 

2. แบบ Retro - Reflective Type 

ตัวรับ- ตัวสง อยูรวมกันภายในตัวเดียวกัน และใชแผนสะทอนแสง(Refector) ชวยในการทํางาน  
การตรวจจับโดยใหวัตถที่จะตรวจจับเคลื่อนที่ผานระหวาง ตัวสวิตชลําแสง  (Beam Sensors) กับการตรวจจบโดยใหวตถุทจะตรวจจบเคลอนทผานระหวาง ตวสวตชลาแสง  (Beam Sensors) กบ
แผนสะทอน(Refector)



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )

3. แบบ Diffuse - Reflective Type 

ตัวรับ- ตัวสง อยูรวมกันภายในตัวเดียวกัน และใชวิธีสงแสงไปสะทอนกลับที่ตัววัตถุโดยตรง
4. แบบ Limited - Distance Diffuse  Reflective  Type 

ตัวรับ- ตัวสง อยูรวมกันภายในตัวเดียวกัน และใชวิธีสงแสงไปสะทอนกลับที่ตัววัตถุโดยตรง 
เชนเดียวกับแบบ Diffuse - Reflective Type แตสามารถจํากัดระยะตรวจจับที่แนนอนไดเชนเดยวกบแบบ Diffuse Reflective Type แตสามารถจากดระยะตรวจจบทแนนอนได



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
ประเภทของ สวิตชลําแสง  แบงตามโครงสรางประเภทของ สวตชลาแสง  แบงตามโครงสราง
1. แบบ Multi  - Voltage Type 

ตัวสงลําแสง (Projector) และตัวรับแสง (Detector) อยูรวมกัน 
2  แบบ Amplifier Built In  Type 2. แบบ Amplifier Built – In  Type 

ตัวสงลําแสง  และตัวรับแสง  อยูรวมกัน และเรียกวาภาคขยายสัญญาณ (Amplifier)  สวนภาค 
Power Supply แยกออกไปตางหาก



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
3. แบบ Amplifier Separated  Type 

ตัวสงลําแสง  และตัวรับแสง  แยกออกจาก ภาคขยายสัญญาณ  และภาค Power Supply 
4. แบบ Fiber Optical Type 

มีโครงสรางคลายกับแบบ Built In  Amplifier Type แตตัว Projector และ Detector จะมโครงสรางคลายกบแบบ Built – In  Amplifier Type แตตว Projector และ Detector จะ
สงและรับแสงผานสายไฟเบอรออพติค(Fiber Optical Cable)



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
ประเภทของ สวิตชลําแสง  แบงตามชนิดของภาคเอาทพต(O t t Ci it)ประเภทของ สวตชลาแสง  แบงตามชนดของภาคเอาทพุต(Output Circuit)

1. แบบ Relay Contact Output

ภาคเอาทพุทเปน Relay จึงสามารถตอกับโหลด
(Load) ที่ใชกับไฟฟากระแสตรง 

ไฟฟ ั ไ (DC) และไฟฟากระแสสลับ(AC)ได

2   NPN T i t   ith P ll U  R i t  2. แบบ NPN Transistor  with Pull – Up Resistor 

ภาคเอาทพุตเปน NPN Transistor และมี ุ
Pull – Up Resistor จึงไมสามารถตอ
สัญญาณเขากับ IC แบบ TTL ได



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
ประเภทของ สวิตชลําแสง  แบงตามชนิดของภาคเอาทพต(O t t Ci it)ประเภทของ สวตชลาแสง  แบงตามชนดของภาคเอาทพุต(Output Circuit)

3. แบบ NPN Transistor Open Collector 

ภาคเอาทพุทเปน NPN Transistor Open 
Collector  จึงสามารถตอสัญญาณเขากับ 

ไ 

4  PNP T i t  

Relay  , PLC , IC แบบ TTL ได

4. แบบ PNP Transistor 
ภาคเอาทพุทเปน PNP Transistor  จึง
สามารถตอสัญญาณเขากับ วงจรที่รบัสามารถตอสญญาณเขากบ วงจรทรบ
สัญญาณที่รับสัญญาณอินพุต(Input) เปน
คาของแรงดันได แตจะไมสามารถตอเขากับ

ไ วงจร IC แบบ TTL ได



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
ประเภทของ สวิตชลําแสง  แบงตามชนิดของแหลงกําเนิดแสง
1. แบบแสงอินฟราเรด(Infrared)
ประเภทของ สวตชลาแสง  แบงตามชนดของแหลงกาเนดแสง

       เปนแบบที่ลําแสงใช  LED แบบอินฟราเรด(Infrared) ที่มีความยาวคลื่นอยูในชวง 
910 – 950 nm.  มองดวยตาเปลาไมเห็น       จึงมีระยะการตรวจจับไกล สามารถสงทะลุ
วัตถุบางชนิดได   แตไมสามารถแยกแยะความแตกตางของสีได

2  แบบแสงสีแดง 2. แบบแสงสแดง 
         เปนแบบที่ลําแสงใช  LED แบบแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นประมาณ 660 nm. จึงมีระยะการ
ตรวจจับอยูในเกณฑปานกลาง   สามารถมองเหน็ลําแสงไดดวยตาเปลา และสามารถแยกความ

 ี  ี ํ ี ้ํ ิ ื ี ี ื้ ี ไ  ี  ํ ั โ ีแตกตางของสีบาง เชนสีดํา  สีนําเงนิ หรือสีเขียวบนพืนสีขาวได   และมีขอจํากัดของโทนสี
3. แบบแสงสีเขียว 

       เปนแบบที่ลําแสงใช  LED แบบแสงสีเขียว ที่มีความยาวคลื่นประมาณ 560 nm จึงมีระยะการ       เปนแบบทลาแสงใช  LED แบบแสงสเขยว ทมความยาวคลนประมาณ 560 nm จงมระยะการ
ตรวจจับอยูในเกณฑต่ํา(ใกลมาก)  สามารถมองเห็นลําแสงไดดวยตาเปลา และสามารถแยกความ
แตกตางของสีบางสี ที่ แสงสีแดงไมอาจแยกได เชนสีแดงบนพื้นสีขาวได



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )

4. แบบแสงสีขาว 
          เปนแบบที่ลําแสงใช หลอดมีไสหรือ LED สีเขียว สีแดงและสีน้ําเงนิรวมเขาดวยกัน  จึงมี
ระยะการตรวจจับอยูในระยะใกล   สามารถมองเห็นลําแสงไดดวยตาเปลา และสามารถแยกความ
แตกตางของสีไดทุกเฉดสี 

5. แบบแสงเลเซอร(Laser) 
         เปนแบบที่ลําแสงใช  แสงเลเซอร(Laser)ที่วิ่งเปนลําตรงตลอด(ไมกระจาย) จึงมีระยะการ
ตรวจจับไดระยะไกล มีความ แมนยําในการตรวจจับสง  และสามารถแยกความแตกตางของสีตรวจจบไดระยะไกล มความ แมนยาในการตรวจจบสูง  และสามารถแยกความแตกตางของส
ไดละเอียดมาก



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )

้โครงสรางพืน้ฐานภาคเอาทพุต(Output Circuit)  และตัวอยางการตอใชงาน



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
โครงสรางพืน้ฐานภาคเอาทพต(Output Circuit)  และตัวอยางการตอใชโครงสรางพนฐานภาคเอาทพุต(Output Circuit)  และตวอยางการตอใช
งาน( ตอ)



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
โครงสรางพืน้ฐานภาคเอาทพต(Output Circuit)  และตัวอยางการตอใชงาน โครงสรางพนฐานภาคเอาทพุต(Output Circuit)  และตวอยางการตอใชงาน 
(ตอ) 



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
โครงสรางพืน้ฐานภาคเอาทพต(Output Circuit)  และตัวอยางการตอใชงาน โครงสรางพนฐานภาคเอาทพุต(Output Circuit)  และตวอยางการตอใชงาน 
(ตอ) 



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
โครงสรางพืน้ฐานภาคเอาทพต(Output Circuit)  และตัวอยางการตอใชงาน โครงสรางพนฐานภาคเอาทพุต(Output Circuit)  และตวอยางการตอใชงาน 
(ตอ) 



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
โครงสรางพืน้ฐานภาคเอาทพต(Output Circuit)  และตัวอยางการตอใชงาน โครงสรางพนฐานภาคเอาทพุต(Output Circuit)  และตวอยางการตอใชงาน 
(ตอ) 



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
โครงสรางพืน้ฐานภาคเอาทพต(Output Circuit)  และตัวอยางการตอใชงาน โครงสรางพนฐานภาคเอาทพุต(Output Circuit)  และตวอยางการตอใชงาน 
(ตอ) 



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
โครงสรางพืน้ฐานภาคเอาทพต(Output Circuit)  และตัวอยางการตอใชงาน โครงสรางพนฐานภาคเอาทพุต(Output Circuit)  และตวอยางการตอใชงาน 
(ตอ) 



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )
โครงสรางพืน้ฐานภาคเอาทพต(Output Circuit)  และตัวอยางการตอใชงาน โครงสรางพนฐานภาคเอาทพุต(Output Circuit)  และตวอยางการตอใชงาน 
(ตอ) 



  สวิตชลําแสง ( Beam Sensor )

 ตัวอยางการประยุกตใชงาน สวิตชลําแสง (Beam Sensor)

งานควบคุมการปดผนึก งานควบคุมการมวนกระดาษ 

งานตรวจจับวัตถรุอนในกระบนการผลิต  กําหนดตําแหนงในงานพนสีรถยนตุ



ิ ั ไ ิครูนิคม  บัวไพจติร 


